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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest odbiornik ciepta wysokotemperaturowego do zastosowania
w ukfadzie koncentrujgcym promieniowanie stoneczne, stosowany m.in. do produkcji chtodu w chto-
dziarkach sorpcyjnych, ogrzewania wody uzytkowej, pomieszczen lub zasilenia réznych procesow
technologicznych, m.in. przetwérstwo w gastronomii, suszenie paliw statych.

Znany jest z polskiego zgtoszenia P.359378 odbiornik energii promieniowania stonecznego,
w postaci kolektora stonecznego stuzgcego do ogrzewania pomieszczen, zasilania wody uzytkowej
w ciepto czy innych zastosowan. Kolektor wedtug wynalazku zbudowany jest z absorbera promienio-
wania stonecznego umieszczonego na warstwie izolacji w postaci wetny mineralnej i styropianu. Ko-
lektor zabezpieczony jest od przodu szybg i zamkniety jest profilem z wewnetrznym uszczelnieniem.
Absorber jest wykonany jako prostokgtny element, przettaczany z paséw blachy galwanicznie anodo-
wanej z szeregiem przettoczen. Znany absorber posiada wzdtuzny kanat, w ktérym umieszczona jest
rura, przez ktorg przeptywa medium grzewcze.

Znany jest z opisu patentowego PL 218417 B1 mikrostrumieniowy odbiornik ciepta dla stonecz-
nych centrali energetycznych. Odbiornik wedtug wynalazku umozliwia uzyskiwanie pary o optymal-
nych parametrach zasilania turbin. Gérng warstwe znanego mikrostrumieniowego odbiornika stanowi
ptyta skupiajgca promienie stoneczne. Zasadniczg, roboczg czes¢ odbiornika wedlug wynalazku sta-
nowi warstwa zawierajgca modut z dyszami typu mikro-jet. W dolnej czesci odbiornika znajduje sie
kolektor zasilajgcy urzadzenie. Kolektor odbierajgcy podgrzang do wysokiej temperatury pare i kieru-
jacy ja do turbin, jest usytuowany w warstwie odbiorczej znajdujgcej sie pomiedzy skupiajgcg ptyta
a warstwg zawierajgcg modut z dyszami typu mikro-jet.

Znany jest z europejskiego zgtoszenia patentowego EP2757331 A1 Uktad oparty na parabo-
licznym lustrze, liniowo koncentrujgcym promieniowanie stoneczne i odbiorniku ciepta, w postaci rury
umieszczonej w ognisku skupionego Swiatta stonecznego. Odbiornik zbudowany jest z rury wypetnio-
nej medium roboczym umieszczonej wewnatrz wiekszej, przezroczystej rury. Powietrze miedzy rurami
jest usuwane w celu zminimalizowania strat ciepta.

Znany jest z amerykanskiego zgtoszenia patentowego US 4499893 (A), odbiornik wysokotem-
peraturowego ciepta, powstatego wskutek skupienia promieniowania stonecznego za pomocg wielu
luster w instalacjach duzej mocy. Znany odbiornik umieszczany jest na wiezy stonecznej i stuzy
do ogrzewania czynnika grzewczego w postaci gazu, w ktérym zawieszone sg submikronowe cza-
steczki pochtaniajgce ciepto.

Znane jest z amerykanskiego opisu patentowego US9206997 (B2) rozwigzanie do absorpcji
i konwersji promieniowania stonecznego na ciepto, w ktérym absorber o ksztatcie rynnowym odbiorni-
ka, kierowany jest bezposrednio na tarcze stoneczna, konwertujgcy energie promieniowania stonecz-
nego na ciepto niskotemperaturowe, w ktérym czynnikiem roboczym jest powietrze.

Dotychczasowe urzadzenia stuzg do odbioru ciepta niskotemperaturowego badz wysokotempe-
raturowego w instalacjach duzej mocy. Celem rozwigzania wedtug wynalazku jest umozliwienie
absorpcji skoncentrowanego promieniowania stonecznego i odbiér wysokotemperaturowego ciepta
w systemach matej mocy.

Istotg odbiornika ciepta wysokotemperaturowego ztozonego z absorbera w ksztatcie misy, oraz
wypetniajgcego go medium roboczego jest to, ze absorber posiada ksztatt pétkolistej misy zamknietej
od spodu przy pomocy pokrywy, przy czym absorber posiada scianki przymocowane do wewnetrznej
potkolistej powierzchni misy absorbera oraz posiada wypusty, przy czym posiada wypusty o ksztatcie
kolistym oraz o ksztatcie elipsowatym, utozone wewnagtrz absorbera rownolegle wzgledem scianek
wewnetrznych przy czym wypusty koliste umiejscowione sg w poblizu krétszych krawedzi Scianek
wewnetrznych, natomiast wypusty o elipsowatym ksztalcie sg umiejscowione wzdtuznie wzgledem
Scianek wewnetrznych zgodnie z kierunkiem przeptywu medium roboczego.

Korzystnie, gdy absorber jest aluminiowy.

Korzystnie gdy medium odporne na dziatanie wysokich temperatur, stanowi olej termiczny.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia przekroj wzdtuzny odbiornika ciepta, zas fig. 2 przedstawia odbiornik w utozeniu perspek-
tywicznym.

Odbiornik ciepta wysokotemperaturowego wedtug wynalazku wykonany jest ze sferycznie wy-
puktego absorbera 1 w postaci misy, posiadajgcej wewnatrz co najmniej trzy Scianki 2, pomiedzy kto-
rymi znajduje sie medium robocze 8 w postaci oleju termicznego. Pomiedzy $ciankami 2, rozmiesz-
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czone sg wypusty 3 zwiekszajgce powierzchnie wymiany ciepta. Scianki 2 i wypusty 3 odbiornika,
kierujg przeptywem medium roboczego 8 oraz wymiang ciepta pomiedzy absorberem 1 a czynnikiem.
Poprzez rozbudowany system $cianek 2 i wypustow 3, droga przeptywu czynnika wewngtrz odbiornika
ciepta wydtuza sie oraz zwieksza sie powierzchnia wymiany ciepta. Do absorbera 1 przytwierdzone sg
kroc¢ce 4 doptywu i odptywu medium roboczego 8. Absorber 1 wraz ze sciankami 2 i wypustami 3 za-
mkniety jest pokrywg 5, przymocowang za pomocg $rub 6, a potgczenie zabezpieczone uszczelkg 7.
Absorber 1 jest pokryty od strony zewnetrznej, czarng warstwg absorbujgcg promieniowanie stonecz-
ne la. Powierzchnia absorpcyjna moze zostaé zaciemniona poprzez m.in. naniesienie warstwy czar-
nej farby odpornej na wysokie temperatury, warstwy mieszanki czarnej farby i sadzy, anodowanie
w roztworze kwasu siarkowego, zastosowanie czarnego chromu. Absorber 1 wyizolowuje sie weing
mineralng umieszczang na catej powierzchni pokrywy 5 oraz na zewnetrznym, niepokrytym warstwg
farby fragmencie absorbera 1.

Wypukta powierzchnia odbiornika stanowi warstwe absorpcyjng skupionego promieniowania
stonecznego. Absorber 1 umieszcza sie przed ogniskiem skupienia promieni, pod katem prostym, tak
ze promieniowanie pada na calg jego powierzchnie absorpcyjng. Wypuktosé absorbera 1 pozwala
skorygowac¢ niedoktadnosci usytuowania odbiornika w ognisku uktadu skupiajacego promieniowanie
stoneczne i niedokladnosci w sterowaniu pracg pompy nieuwidocznionej na rysunku. Odbiornik kon-
wertuje energie promieniowania stonecznego na wysokotemperaturowe ciepto, ktére z kolei jest od-
bierane za pomocg przeptywajgcego wewnatrz niego medium roboczego 8. Straty ciepta ogranicza
za pomocg wetny mineralnej. Wypukitos¢ absorbera 1 powoduje zwiekszenie powierzchni odbioru
ciepfa i objetosci medium roboczego 8 przeptywajgcego wewnatrz odbiornika.

Dodatkowo, przekréj poprzeczny wypustu 3 moze przyjmowac ksztatt kofa lub elipsy. Wypusty 3
o przekroju kota umiejscowione sg na obszarze zmiany kierunku przeptywu medium roboczego 8,
natomiast wypusty 3 o przekroju elipsy rozmieszczone sg wzdtuz scianek wewnetrznych 2 zgodnie
Z kierunkiem przeptywu medium roboczego 8. Takie rozmieszczenie wypustéw 3 ogranicza opory
przeptywu medium roboczego 8 i jednoczesnie pozwala na obmywanie ich powierzchni przez medium
robocze 8 w jak najwiekszym stopniu, zwiekszajgc efektywnos$¢ odbiornika.

Oznaczenia figur rysunku:

1 — absorber

la — zaciemniona powierzchnia absorpcyjna
2 — Scianki

3 — wypusty

4 — krocce

5 — pokrywa

6 — Sruby

7 — uszczelka
8 — medium robocze

Zastrzezenia patentowe

1. Odbiornik ciepta wysokotemperaturowego ztozony z absorbera w ksztatcie misy, oraz wy-
petniajgcego go medium roboczego, znamienny tym, ze absorber (1) posiada ksztatt pétko-
listej misy zamknietej od spodu przy pomocy pokrywy (5), przy czym absorber (1) posiada
Scianki (2) przymocowane do wewnetrznej potkolistej powierzchni misy absorbera (1) (5)
oraz posiada wypusty, przy czym posiada wypusty (3) o ksztalcie kolistym oraz o ksztalcie
elipsowatym, utozone wewnagtrz absorbera (1) réwnolegle wzgledem $cianek wewnetrz-
nych (2) przy czym wypusty koliste (3) umiejscowione sg w poblizu krétszych krawedzi Scia-
nek wewnetrznych (2), natomiast wypusty (3) o elipsowatym ksztalcie sg umiejscowione
wzdtuznie wzgledem Scianek wewnetrznych (2).

Odbiornik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze absorber (1) jest aluminiowy.

3. Odbiornik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze medium robocze (8) odporne na dziatanie

wysokich temperatur stanowi olej termiczny.
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